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摘要(译)

提出了一种制造有机发光显示装置的方法。该方法包括提供其上形成有
第一电极和覆盖第一电极的一部分的像素限定层的器件基板，形成母基
板，在该母基板上图案化转移掩模以镜像像素限定层的位置，耦合转移
掩模到像素限定层，使用转移掩模作为保护层在第一电极的暴露部分上
形成有机材料层，并去除转移掩模。转移掩模可以代替沉积金属掩模。
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